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1. Fokusavimo klaidos nustatymo būdas, kai į medžiagos paviršių nukreipiamas ir fokusuojamas koherentinės šviesos pluoštas, apimantis nuo minėto paviršiaus atspindėto koherentinio šviesos pluošto atskyrimą, fokusavimą bei erdvinio intensyvumo skirsnio registravimą, nustatant fokusavimo klaidą pagal registruojamo šviesos pluošto erdvinio intensyvumo skirstinio vaizdo pakitimus registravimo plokštumoje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad registruojamas koherentinės šviesos pluoštas yra transformuotas į sūkurinį šviesos pluoštą, kurio intensyvumo skirstinys yra moduliuotas azimutinės koordinatės kryptimi, o fokusavimo klaidą nustato registravimo plokštumoje pagal sūkurinio šviesos pluošto erdvinio intensyvumo skirstinio pasisukimo kampą atžvilgiu pradinės azimutinės koordinatės, kur pasisukimo kampo vertė priklauso nuo fokusavimo tikslios padėties nukrypimo nuo medžiagos paviršiaus .

2. Fokusavimo klaidos nustatymo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad koherentinės šviesos pluoštą transformuoja į sūkurinį pluoštą prieš nukreipiant jį į medžiagos paviršių.

3. Fokusavimo klaidos nustatymo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad koherentinės šviesos pluoštą transformuoja į sūkurinį pluoštą po jo atsispindėjimo nuo medžiagos paviršiaus.

4. Fokusavimo klaidos nustatymo įrenginys, kai į medžiagos paviršių (5) nukreipiamas ir fokusuojamas koherentinės šviesos pluoštas, apimantis atspindėtos nuo minėto paviršiaus (5) koherentinės šviesos pluošto kelyje esančią optinę sistemą, kuri turi šviesos daliklį (3), atskiriantį atspindėtą šviesos pluoštą bei nukreipiantį per fokusavimo priemonę (6) į šviesos pluošto erdvinio intensyvumo skirstinio registravimo priemonę (7), kuri nustato fokusavimo klaidą pagal registruojamo šviesos pluošto erdvinio intensyvumo skirstinio vaizdo pakitimus registravimo plokštumoje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad koherentinės šviesos pluošto kelyje yra priemonė (2), transformuojanti šviesos pluoštą į sūkurinį šviesos pluoštą, kurio intensyvumo skirstinys yra moduliuotas azimutinės koordinatės kryptimi, o fokusavimo klaidą nustato pagal registravimo plokštumoje sūkurinio šviesos pluošto erdvinio intensyvumo skirstinio pasisukimo kampą atžvilgiu pradinės azimutinės koordinatės, kur pasisukimo kampo vertė priklauso nuo fokusavimo tikslios padėties nukrypimo nuo medžiagos paviršiaus.

5. Fokusavimo klaidos nustatymo įrenginys pagal 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta šviesos pluošto transformavimo į sūkurinį pluoštą priemonė (2) yra išdėstyta nukreipiamo į minėtos medžiagos paviršių (5) šviesos pluošto kelyje.

6. Fokusavimo klaidos nustatymo įrenginys pagal 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta šviesos pluošto transformavimo į sūkurinį pluoštą priemonė (2) yra išdėstyta atspindėto nuo minėtos medžiagos paviršiaus (5) šviesos pluošto kelyje.

7. Fokusavimo klaidos nustatymo įrenginys pagal bet kurį iš 4 - 6 punktų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta šviesos pluošto transformavimo į sūkurinį pluoštą priemonė (2) yra holografinė plokštelė.

8. Fokusavimo klaidos nustatymo įrenginys pagal bet kurį iš 4 - 6 punktų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta šviesos pluošto transformavimo į sūkurinį pluoštą priemonė (2) yra fazinė plokštelė.


































































































































